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o ATORIA ROCESO DE ADMISION EN EDUCACIGN M
Sl , CICLO ESCOLAR 2023-202

E| Centro de Ensefianza Técnica Industria, para desarrollar el proceso de
admisién en educacién media superior para las funciones docente y técnico
docente, a efecto de contar con maestras y maestros con los conocimientos y
aptitudes necesarios para contribuir al desarrollo integral y maximo logro de
aprendizaje de los educandos; de conformidad con el articulo 3o, parrafos
séptimo y octavo, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
los articulos 12, 16, fraccién VIl y 57 de la Ley General del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros; los articulos 2 y 12 fracciones I, lll, IV y XXIX del
Estatuto Orgéanico del Centro de Ensefianza Técnica Industrial;y el Acuerdo gque
contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realizacién del proceso
de admisién en educacién media superior, ciclo escolar 2023-2024 {en lo
subsecuente, el Acuerdo):

CONV C A

A toda persona que decida participar voluntariamente en el proceso de
admisién en educacién media superior, ciclo escolar 2023-2024, de confarmidad
con el Acuerdo, y las siguientes:

BASES

PRIMERA. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION.

Las personas que decidan participar en este proceso de admision deberan
acreditar al momento de su registro al proceso los requisitos que se indican en
el articulo 10 del Acuerdo, que son los siguientes:

L. Acreditar estudios de licenciatura con titulo y cédula profesionai;

L. Cubrir el perfil profesiogréfico con la licenciatura que se acredita para
participar, y que sea afin a la disciplina, méduio, taller, laboratorio,
actividad artistica, cultural o deportiva a la que aspira;

fll. Acreditar, antes de la aplicacién de la apreciacién de conocimientos y
aptitudes, el curso de exploracion de habilidades para Ia docencia en
educacién media superior. El curso sera autoadministrable y se llevara
a cabo en linea para realizarse desde cualquier dispositivo electrénico
con conexién a internet, ademas se desarrollara mediante videos,
audios, lecturas y ejercicios para promover el andlisis y reflexion del
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participante, sobre las habilidades docentes requeridas en la nueva
escuela mexicana. La Unidad del Sistema comunicara los
mecanismos para gue la persona participante tenga la oportunidad
de acreditarlo;

V. Contar con certificade CENNI nivel 12 o superior vigente, para las
personas que aspiren a la funcién docente en ia disciplina de Lengua
Adicicnal al espafiol (inglés);

V., Acreditar la comprension lectora de otro idioma, a través de
constancia CENNI nivel 9 o superior vigente. Se podra acreditar la
comprension lectora en otro idioma distinto al propio a través de
constancias emitidas por otras instancias evaluadoras, asi como de los
centros de idiomas de las escuelas pUblicas de nivel superijor, con el
equivalente al CENNI 9 o B del Marco Comun Europeo de las
Lenguas. Para egresados del 2018 en adelante, podrédn acreditarlo a
traves del titulo profesional. Las personas participantes que se
ubiquen en el supuesto sefialado en la fraccién anterior no tendran
gue acreditar este requisito

Vi Acreditar ‘el manejo y dominio del lenguaje y cuitura cigitales,
mediante la constancia del Diplomado de habilidades digitales para la
docencia. El Diplomado serd autoadministrable en linea, para
realizarse desde cualquier dispositivo con conexién s internet; sera
valido el Diplomado acreditado 2n el ciclo escolar 2022-2023, asi como
el correspondiente al ciclo escolar 2023-2024. La Unidad del Sisterna
comunicara los mecanismos para que las maestras v los rmaestros
participantes tengan la oportunidad de acreditarlo. Su registro serd a

traveés de la liga electronica
htip//desarrolioprofesiona [docente.sems.gob.mx/procesodeadmision.
y

VIl.  los demas que se especifiquen en los elementos multifactoriales
establecidos en el Acuerdo.

Para los casos previstos en las fracciones || y VI, la Unidad del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros, a través de los medios de comunicacion
gue estime pertinentes, informard los mecanismos para que la persona
participante tenga la oportunidad de acreditarlos.

SEGUNDA. PLAZAS DISPONIBLES.

Las plazas vacantes materia de este proceso seran las gue publique el Centro de
Enseflanza Técnica Industrial v estén disponibles para su consulta puklica en
https://convocatorias.ceti.mx/, Ademas, serdn las registradas en el Sistema
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Abierto y Transparente de Asignacién de Plazas, a partir del 1 de junio de 2023 y
hasta el 16 de mayo de 2024.

TERCERA. PERFIL PROFESIONAL A CUBRIR POR LAS PERSONAS
PARTICIPANTES.

Los perfiles profesionales a cubrir por las personas participantes en este proceso
de admisién en educacion media superior, ciclo escolar 2023-2024, seran los
que se contienen en el Anexo | de esta convocatoria.

CUARTA. ELEMENTOS MULTIFACTORIALES Y SU VALORACION.

Con el fin de apreciar los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios
para promover el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, asi como
garantizar que la contratacién del personal cumpla con el perfil profesional
necesario, los elementos multifactoriales que se tomaran en cuenta como parte
del procese de admision en educacién media superior, ciclo escolar 2023-2024,
seran los siguientes:

L Puntaje obtenido en el curso de exploracion habilidades para la
docencia en educacion media superior, con una ponderaciéon maxima
de 25 sobre un esguema de 100 puntos;

n Cursos extracurriculares, que serdn publicados por la Unidad del

Sisterna en la plataforma electronica: http://usicarsnm.sep.gob.mx/,

coh una ponderacién maxima de 10 sobre un esquema de 100 puntos;

il. Formacién didactica y pedagdgica, seran publicados por la Unidad del

Sistema en la plataforma electronica: http://usicamm.sep.gob.mx/,

con una ponderacién maxima de 15 sobre un esquema de 100 puntos;

v. Experiencia docente, can una ponderacién maxima de 20 sobre un
esquema de 100 puntos, ¥

V. Apreciacion de conocimientos y aptitudes, con una ponderacion
maxima de 30 sobre un esquema de 100 puntos.

La forma de acreditacién y valoracion de los elementos mencionados, se
establecen en el articulio 26 y en el Anexo Ill del Acuerdo, respectivamente.

QUINTA. REGISTRO PARA PARTICIPAR.

Las personas que decidan participar en el proceso deberan realizar lo siguiente:
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Cita para el registro

Il Ingresar a la plataforma electrénica; http://usicamm.sep.cob.mx y
generar la cita para su registro, lo cual podra realizarse dentro del
periodo comprendido del 20 al 26 de marzo de 2023;

Modalidad del registro

1. El registro se llevard a cabo en el periocdo comprendido entre el 27 de
marzo al 5 de abril, y del 10 al 14 de abril de 2023 de manera presencial;

Requisitos para iniciar el registro

1. El dia y hora indicados en la cita de registro, Ia persona deberd
presentar, en ia modalidad correspondiente:

a) La cita de registro;

b) Identificacion oficial vigente con fotografia;
¢) Clave Unica de Registro de Poblacién (CURPY);
d) Acta de nacimiento o carta de naturalizacidn:

e} La documentacién que avale el cumplimiento de los requisitos de
participacion que correspondan, conforme a lo establecido en e
articulo 10 del Acuerdo y base primera de esta convocatoria:

i Titulo y cédula profesional.

ii. Certificado CENNI nivel 12 o superior vigente, solo para los
que participan para Lengua Adicional al espafiol (inglés).
Para los que aspiren a cualquier tipo de valoracién excepto a
lLengua Adicional al espafiol (inglés) podran acreditarlo
conforme a lo siguiente:

* Con constancia CENNI nivel 9 o superior vigente, o

* Constancias emitidas por otras instancias evaluadoras,
asi como de los centros de idiomas de las escuelas
publicas de nivel superior, con el equivalente al CENNJ 9
o Bl del Marco Comun Europeo de las Lenguas.
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» Para egresados del 2018 en adelante, podran acreditario
a través del titulo profesional.

’ Constancia del Diplomado de habilidades digitales para |a
docencia.

f) Las evidencias documentales de los elementos muitifactoriales,
cuando sea el caso:

i Constancias de cursos extracurriculares;

ii. Constancias de Formacion didactica y pedagdgica; o bien,
titulo y cédula profesional de un posgrado en: Educacion,
Ciencias de la Educacién, Competencias Docentes en
Educacion Media Superior, Pedagogia u otra que sea afin a
la ensefianza de la disciplina, mddulo, taller, laboratorio o
actividad artistica, cultural o deportiva a la que aspira, y

i. Hojas o constancias de servicios del ejercicio docente.

En el supuesto de que ho se genere cita para el registro, la persona
que desee participar, atendera las medidas que determine esta
autoridad educativa;

‘ =oc|ﬁ [Taw -‘1

El responsable del registro verificard que la persona que desea
participar cumpla con los requisitos sefialados en el Acuerdo, esta
convocatoria y demas disposiciones aplicables para el proceso de
admisién; ademas indicaréd los elementos multifactoriales validados
conforme a lo establecido por la Unidad del Sistema para la Carrera de
las Maestras vy los Maestros;

cha de regisf rta de aceg

La persona que desea participar debera corroborar que sea correcta la
informacion que se asienta en la ficha de registro, misma que, una vez
verificada la documentacién, de ser procedente, expedird el Centro de
Ensefianza Técnica Industrial. Realizado o anterior, firmara y
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entregara la ficha de registro y la carta de aceptacion anexa a la
misma, en los plazos establecidos en el Acuerdo, y
Constancia de no cumplimiento
VIIl.  En caso de que [a perscna participante no cumpla con los requisitos

dispuestos en el proceso de admisién, el Centro de Ensefianza Técnica

industrial emitird una constancia de no cumplimiento y se dara por
concluida su participacidn.

SEXTA. PUBLICACION DE RESULTADOS.
Resultados

Cada perscna participante podra consultar en la plataforma electrénica de Ia
Unidad del Sistema http//usicamm.sep.gob.mx, conforme a las fechas
establecidas en el calendario del Anexc | de| Acuerdo, el resultado de su
participacién en el proceso de admisidn, el cual integraré la valoracion de los
elerentos multifactoriales que conforman su resultado final,

Los resultados seran definitivos e inapelables.

Listado nominal ordenado de resuitados.

Una vez interpuestos y, en su caso, resueltos los recursos de reconsideracion
que se deriven del proceso de admisién en educacién media superior, ciclo
escolar 2023-2024, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros, conformara el listado nominal ordenado de resultados por entidad
federativa, subsistema, tipo de valoracion Y, €N su caso, por clave de centro de
trabajo, para funciones docente y técnico docente, a partir de los puntajes
finales, de mayor a menor, de conformidad con la valoracion de los elementos
multifactoriales a los que se refiere el Acuerdo. La publicacidn del listado se
realizarad a mds tardar el 31 de julio de 2023.

Para que una persona participante se encuentre integrada en el listado nominal
ordenado de resultados, debera cumplir con lo sefalado en el articulo 13 del
Acuerdo.
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SEPTIMA. RECURSO DE RECONSIDERACION.

Plazo y el ntos

Las personas participantes, en un plazo de quince dias, podran interponer
recurso de reconsideracion en contra de las resoluciones que deriven de este
proceso, el cual deberd versar sobre su correcta aplicacion, conforme a los
requisitos dispuestos en los articulos 103,104 y 105 de la Ley General del Sistema
para [a Carrera de las Maestrasy los Maestros.

La interposicién sera ante la autoridad gue emita la resolucion que se impugna.
En caso de que este recurso se interponga ante el Centro de Ensefianza Técnica

Industrial y que la resolucién impugnada sea emitida por la Unidad del Sistema,
debera remitirse a ésta Ultima en un término que no exceda de tres dias, para
los efectos procedentes.

Me de entacion

A efecto de facilitar la atencién a este medio de defensa, la Unidad del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pondra a disposicién de las
personas participantes el correo electrénico
recurso.admision.mediasuperior@nube sep.gob.mx y el Centro de Ensefianza
Técnica Industrial e! correo electronico recurso.admisionems@cetimx, a traves
de los cuales, podran presentarse, preferentemente, los recursos de
reconsideracion.

OCTAVA. CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE PLAZAS.

Para la asignacion de plazas segin su naturaleza, se estara a lo dispuesto en el
articulo 32 del Acuerdo.

El Centro de Ensefanza Técnica Industrial serd responsable de verificar |a
autenticidad de los documentos aportados y el cumplimiento de los requisitos
correspondientes por parte de las personas participantes para que, en su caso,
proceda la asighacién de plaza. Toda forma de admision distinta a lo
establecido en el Acuerdo y esta convocatoria serd nula y, en consecuencia, no
surtira efecto alguno.

Los participantes, en caso de ser susceptibles a la asighacion de plaza, deberan
cumplir con los requisitos de contratacidon que determine esta autoridad.
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NOVENA. MEDIOS DE COMUNICACION.
Medios de contacto con la persona participante

Los medios de contacto con las personas participantes del proceso para la
admision seran el correo electrénico y el numero de teléfono que aporten desde
el momento de su registro. Es responsabilidad de los propios participantes la
precision y certeza de la informacion proporcionada, la cual serd necesaria para
la comunicacion en el marco de este proceso,

Medios de contacto con ia autoridad

Para la aclaracién de dudas o informacién adicional relacionada con este
proceso, el participante podra dirigirse al Centro de Ensenanza Técnica
Industrial en la direccion de correo electrénico promocioneingreso@ceatiimx y
numeros telefénicos 36413250 ext. 232 0, en su caso, a la Unidad del Sistemsa
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a la direccién de correo
electrénico admision.usicamm@nube.sep.dob.mx

DECIMA. GUIAS DE ESTUDIO Y BIBLIOGRAFIA DE APOYO.

Los participantes podran obtener gratuitamente las guias para la valoracién del
elemento multifactorial Apreciaciéon de conocimientos y aptitudes, en la
plataforma electrénica de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras
y los Maestros: http//usicamm.sep.gob.mx

Dichas guias contendran la lista de temas y la bibliograffa que podran consultar
para su preparacion.

DECIMA PRIMERA. CONSIDERACIONES GENERALES.

1. La documentacidon se recibirda con Ia reserva de verificar su
autenticidad;

Supuestos para dejar sin efectos la participacion en el proceso

il. Quedara sin efectos la participacion de Ia persona participante en el
proceso, con independencia de las etapas en las que se encuentre,
incluso si ya se le hubiese asignado una plaza y otorgado el
nombramiento, sin perjuicio de las sanciones de tipo administrative o
penal en las que pudiera incurrir, cuando:
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a) Proporcione informacion o documentacion apdcrifa o falsa,

b) Incumpla con las disposiciones del presente Acuerdo o las bases
de la convocatoria del proceso respectivo, o

¢) Presente conductas contrarias a las indicadas por la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y/o el Centro
de Ensefianza Técnica Industrial, durante la acreditacién de los
requisitos o el desarrollo de la apreciacion de conocimientos y

aptitudes.
";l‘: J o n o +
IR Todos los tramites relaciohados con la presente convocatoria son
gratuitos;
Asi sujeta a onibilidad, necesi a | servici
esl- g nupacir na
v. El resuitado obtenido por las personas participantes en este proceso,
no obliga a esta autoridad a asignar una plaza a la totalidad de las
personas participantes que se encuentren en el listado nominal
ordenado de resultados, toda vez que la asignacién estara sujeta a la
existencia de plazas vacantes, a las necesidades del servicio publico
educativo y a la estructura ocupacional autorizada;
C; is os
V. Lo no previsto en la presente convocatoria, serd resuelto por la Unidad
del Sisterma para la Carrera de las Maestras y los Maestros y esta
autoridad, de acuerdo con sus dmbitos de competencis;
n‘ - c .Y \'\l- a ICEE y -E s ¥ ;

VL En cuanto a la informacién que se reciba y se genere con motivo de
esta convocatoria, se precisa o siguiente:

a) El Centro de Ensefianza Técnica Industrial, en el ambito de sus
atribuciones, es responsable del tratamiento de los datos
personales que se proporcionen. La informacion quedara sujeta a
las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y
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b)

d)

Acceso a la Informacién Publica, la Ley General de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, en la Ley
Ceneral de Archivos, ademas de las disposiciones federales y
locales en la materia. Los resultados, base de datos vy
recomendaciones individuales que deriven del proceso de
admisién, serdn considerados datos personales o informacion
reservada. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y
los Maestros dispondrd de las medidas para que se dé una
consulta publica, sin afectar la confidencialidad de los datos;

Se considerara reservada la informacion derivada del sistema de
apreciacion de conocimientos y aptitudes. La persona gue difunda
sin autorizacién datos tales como los reactivos utilizados en los
instrumentos de medicidén y ponga en riesgo dicho sistema, sera
acreedora a las sanciones correspondientes que se contemplen en
las disposiciones aplicables;

Los datos personales que recabamos serdn utilizados con la
finalidad de ejecutar los tramites sefalados en esta convocatoria,
para integrar el registro de participantes, identificarlos, aplicar la
valoracion de los elementos multifactoriales, integrar v publicar los
resultados y, en su caso, asignar las plazas para funciones docente
y técnico docente. Las personas participantes podran ejercer sus
derechos de acceso, rectificacion, cancelacién u oposicidén de sus
datos personales establecidos en el Titulo Tercero de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos
Obligados, en los correcs electrénicos

promocioneingreso@ceti.mx y recurso.admisicnems@ceti.mx

Los datos recabados pueden ser transferidos a distintas areas de
esta autoridad educativa y de la Unidad del Sisterma para la Carrera
de las Maestras vy los Maestros, con el fin de dar continuidad a la
participacién en el proceso de admisidn en educacidon media
superior, ciclo escolar 2023-2024.

Guadalajara, Jalisco, a 20 de febrero de 2023

(
LUIS FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
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ANEXO |

PERFILES PROFESIOGRAFICOS

2. Componente profesional

ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
ADMISION.MEDIA
SUPERICR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.CONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISICMN.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.CONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL CONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.CONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISIGN.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION

INDUSTRIAL

ELECTRONICA INDUSTRIAL

ELECTRONICAY SISTEMAS DIGITALES

FISICA INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL EN MANUFACTURA

INSTRUMENTACION Y CONTROL DE
PROCESOS

INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA

MECANICA ELECTRICAY ELECTRONICA

MECANICA ELECTRONICA

11
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ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SURPERIOR.DOCENTE.COMPCUONENTE
PROFESIONALCONTROL AUTOMATICO
EINSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.CONTROL AUTOMATICC
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMEMTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIORDOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.CONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCONTRCL AUTOMATICO
EINSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.CONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.CONTROL AUTOMATICO
E INSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALCONTROL AUTOMATICO
EINSTRUMENTACION
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO DE
SOFTWARE
ADMISION.MEDIA
SUFPERIORDOCENTE.COMPONENTE
PROFESIOMAL DESARROLLO DE
SOFTWARE

ceti==r==m

MECATRONICA

MECATRONICA Y EN SISTEMAS DE
CONTROL DE PROCESOS

MECATRONICA Y PRODUCCICN

ROBQTICA EN TODAS SUS
ESPECIALIDADES

ROBOTICA Y SISTEMAS DE
MANUFACTURA INDUSTRIAL

SISTEMAS COMPUTACIONALES

SISTEMAS DE ENERGIA

SISTEMAE ELECTRONICOS EN TODAS SUS

12

ESPECIALIDADES

SISTEMAS INTELIGENTES

SISTEMAS Y AUTOMATIZACION

CIENCIAS Y TECNICAS DE LA
COMUNICACION

COMPUTACION
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ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLO DE
SOFTWARE
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL DESARROLLO DE
SOFTWARE
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR. DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL DESARROLLO DE
SOFTWARE
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLO DE
SOFTWARE
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL DESARROLLO DE
SOFTWARE
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO DE
SOFTWARE
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL DESARROLLO DE
SOFTWARE
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO DE
SOFTWARE
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLO
ELECTRONICO

&
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COMUNICACIONES EN ELECTRICAY
ELECTRONICA

ELECTRONICA EN COMPUTACION

INFORMATICA

MATEMATICAS EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

SISTEMAS COMPUTACIONALES

SOFTWARE

TECNCLOGIA DE SOFTWARE

TECNOLCGIAS DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES

DESARROLLO ELECTRONICO

AUTOMATIZACION

CIBERNETICA

CIBERNETICA ELECTRONMICA

13
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ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.CCMPONENTE
PROFESIONAL DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTELOMPONENTE
PROFESIONAL. DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.IDESARROLLC
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISKON.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLC
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO
ELECTRON!ICO
ADMISION. MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO
ELECTRONICG
ADMISION.MEDIA
SUPERIORDOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL DESARROLLO
ELECTRONICO

e
cetl: s

COMUNICACIONES EN ELECTRICAY
ELECTRONICA

COMUNICACIONES ¥ ELECTRONICA
CONTROL Y AUTOMATIZACION
CONTROL Y COMPUTACION

ELECTRICA Y ELECTRONICA INDUSTRIAL

ELECTROMECANICA EN TODAS 5US
ESPECIALIDADES

ELECTRONICA INDUSTRIAL

ELECTRONICA'Y SISTEMAS DIGITALES

INSTRUMENTACION Y CONTROL DE
PROCESOS

INSTRUMENTACION ¥ ELECTRONICA
MECANICA ELECTRICA Y ELECTRONICA

MECANICA ELECTRONICA

14
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ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DESARROLLO
ELECTRONICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL DESARROLLO
ELECTRCNICO
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DISENO Y MECANICA
INDUSTRIAL

@
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MECANICAY ELECTRICA

MECATRONICA

MECATRONICAY EN SISTEMAS DE
CONTROL DE PROCESOS

MECATRONICA Y PRODUCCION

ROBOTICA EN TODAS 5US
ESPECIALIDADES

ROBOTICAY SISTEMAS DE
MANUFACTURA INDUSTRIAL

SISTEMAS COMPUTACIONALES

SISTEMAS DE ENERGIA

SISTEMAS ELECTRONICOS EN TODAS 5US
ESPECIALIDADES

SISTEMAS Y AUTOMATIZACION

TECNOLOGIAS PARA LA
AUTOMATIZACION

DISENO INDUSTRIAL

15
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ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DISENO Y MECANICA

INDUSTRIAL

ADMISION.MEDIA
SURPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL DISENG ¥ MECANICA

INDUSTRIAL

ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.DISENO Y MECANICA

INDUSTRIAL

ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDISENO Y MECANICA

INDUSTRIAL

ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALDISENO Y MECANICA

INDUSTRIAL

ADMISION MED|A
SUPERIOR.DOCENTELCOMPONENTE
PROFESIONALDISENG ¥ MECANICA

INDUSTRIAL

ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.ELECTROMECANICA

ADMISION.MEDIA
SUPERIDRDOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALELECTRDOMECANICA

ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE

PROFESIONALQUIMICA EN FARMACOS

ADMISEON MEDIA
SUPERICR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALQUIMICA INDUSTRIAL

ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE. COMPONENTE

PROFESIONAL.QUIMICO EN
FARMACOS

ADM|SION.MEDIA

SUPERICR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.QUIMICO EN
FARMACOS

ADMISION.MEDIA

SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.QUIMICCO EN
FARMACOS

16
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INDUSTRIAL
MECANICA
MECANICA AUTOMOTRIZ

MECANICA ELECTRICA

MECANICA EN MAQUINARIA
AUTOMOTRIZ

MECATROMICA

ELECTRICA Y AUTOMATIZACION
ELECTRONICA Y COMPUTACION
BIOQUIMICA INDUSTRIAL

BIOQUIMICA EN ALIMENTOS

ANALISIS QUIMICO BIOLOGICOS
BIQLOGIA EXPERIMENTAL

BIOLOGIA MOLECULAR
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ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALGQUIMICO EN
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.QUIMICO EN
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPCNENTE
PROFESIONALQUIMICO EN
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALQUIMICO EN
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.QUIMICO EN
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DCCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALQUIMICO EN
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.QUIMICO EN
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.QUIMICO EN
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALQUIMICO EN
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.QUIMICO EN
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALQUIMICO EN
FARMALOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.QUIMICO EN
FARMACOS

@

ceticzrms

BIOMEDICA

BIOMEDICINA

BIOQUIMICA

BIOTECNOLOGIA EN TODAS SUS
ESPECIALIDADES

CIENCIAS BIOLOGICAS

CIENCIAS FARMACEUTICAS

FARMACEUTICA

FARMACIA EN TODAS 5US
ESPECIALIDADES

MEDICINA EN TODAS SUS
ESPECIALIDADES

MICROBIOLOGIA

QUIMICA

QUIMICA CLINICO BIOLOGICA

17
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ADMISION.MEDIA QUIMICA CON ESPECIALIDAD EN
SUFPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE BACTERIOLOGIA, BIOLOGIA CLINICA,
PROFESIONALQUIMICG EN FARMACEUTICA, FARMACORBICLOGIA O
FARMACOS PARASITOLOGIA

ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE QUIMICA EN ELL AREA DE TECNOLOGIA
PROFESIONAL.QUIMICQ EN AMBIENTAL
FARMACOS
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR DOCENTE. COMPONENTE
PROFESIONALQUIMICO EN
FARMALZOS
ADMISION.MEDIA
SUPERICR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALSISTEMAS COMUNICACIONES ¥ ELECTRONICA
ELECTRONICOS Y
TELECOMUNICACIONES
ADMISION.MEDIA
SUPERICGR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALSISTEMAS
ELECTRGNICOS Y
TELECOMUNICACIONES
ADMISION.MEDIA
SUPERIOCR.DOGCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALSISTEMAS ELECTRONICA
ELECTRONICOS Y
TELECOMUNICACIONES
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONAL.SISTEMAS MECATRONICA
ELECTRONICOS Y
TELECOMUNICACIONES
ADMISION.MEDIA
SUPERIOR.DOCENTE.COMPONENTE
PROFESIONALSISTEMAS
ELECTRONICOS Y
TELECOMUNICACIONES

QUIMICA INDUSTRIAL

DISERQ ELECTRONICO Y SISTEMAS
INTELICENTES

SISTEMAS ELECTRONICOS Y
TELECOMUNICACIONES

18
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4. Paraescolares

ADMISION.MEDIA SUBERIORTECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERIOR.TECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERIORTECNICO
DOCENTE.PARAESCCOLARES.ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERICR.TECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES. ACTIVIDADRES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERIORTECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES.ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERIORTECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES.ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERIOR.TECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES.ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEBDIA SUPERIORTECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES.ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERIORTECNICO
DOQCENTE.PARAESCOLARES ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERICRTECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES. ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERIORTECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES.ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERIOR.TECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES.ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS
ADMISION.MEDIA SUPERIORTECNICO
DOCENTE PARAESCCLARES.SERVICIOS A
LA COMUNIDAD
ADMISION.MEDIA SUPERIOCRTECNICDO
DOCENTE.PARAESCOLARES SERVICIOS A
LA COMUNIDAD
ADMISION.MEDIA SUPERIORTECNICO
DOCENTE.PARAESCOLARES.SERVICIOS A

19

ACONDICIONAMIENTO FISICO Y
RECREACION

ACTIVIDAD FISICAY DEPORTES

ADMINISTRACION DEL DEPORTE

ADMINISTRACION DEL TIEMPO LIBRE

CIENCIAS DEL DEPORTE

CULTURAFISICAY DEL DEPORTE

EDUCACION FISICA

EDUCACION FISICA Y CIENCIAS DEL
DEPORTE

EDUCACION FISICAY DEPORTE

EDUCACION FISICA Y DEPORTE
ESCOLAR

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

GESTION DEPORTIVA

EDUCACION

PEDAGOGIA

PSICOPEDAGOGIA
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ARAESCOLARES,

S LA COMUNIDA
ADMISION.MEDIA SUPERI
DOCENTE.PARAESCOLARES.SERVICIOS A

LA COMUNIDAD

B

ORTECNICO
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TRABAJO SOCIAL
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REQUISITOS DE PLAZAS DE ASIGNATURA Y JORNADA

PROFESOR DE EXPERIENCIA DE 5

CARRERA ASOCIADO A ANCS COMO

DGCENTE EN EL NIVEL

TECNOLOGO

PROFESOR DE EXPERIENCIA DE 5

CARRERA ASOCIADO B  ANOS COMO

DOCENTE EN EL NIVEL

TECNOLOGO

PROFESOR DE EXPERIENCIA DE 5

CARRERA ASOCIADO C  ANOS COMO

DOCENTE EN EL NIVEL

TECNOLOGO

21

TENER DOS ANOS CON TITULO DE
LICENCIATURA
CORRESPONDIENTE A LA
DISCIPLINA DEL CONOCIMIENTO
RELACIONADA CON LA ACADEMIA
EN DONDE VAYA A IMPARTIR
CLASES, HABIENDO APROBADO
CURSOS DE DOCENCIA,

SER CANDIDATC A MAESTRO EN
CIENCIAS O TENER CINCO ANOS
DE HABER OBTENIDO TITULO DE
LICENCIATURA
CORRESPONDIENTE A LA
DISCIPLINA DEL CONOCIMIENTO
RELACIONADA CON LA ACADEMIA
EN DONDE VAYA A IMPARTIR
CLASES, O HABER REALIZADO UNA
ESPECIALIDAD CUYA DURACION
SEA MINIMA DE 6 MESES O MAS,
HABIENDO APROBADO CURSOS
DE DOCENCIA,

TENER GRADO DE MAESTRO EN
CIENCIAS O SER CANDIDATO A
DOCTOR O TENER SEIS ANOS DE
HABER OBTENIDO TITULO DE
LICENCIATURA
CORRESPONDIENTE A LA
DISCIPLINA DEL CONOCIMIENTO
RELACIONADA CON LA ACADEMIA
EN DONDE VAYA A IMPARTIR
CLASES, HABIENDO APROBADO
CURSOS DE DOCENCIA.



” : SEMS @

P SUBSECRETARIA LE -
Y EDUCACION MEDIA SUPERIOR cetlmmm.m

TECHILA IMOUATRIAL

- P CATEGORIAS DE PLAZAS DOCENTES -
 TIPO DE CATEGORIA — NIVEL DE PREPARACION

PROFESCR DE EXPERIENCIADES TENER GRADO DE DOCTOR EN
CARRERATITULAR A ANOS COMO UNA INSTITUCION DE PRESTIGIO O
DOCENTE EN EL NIVEL TENER CUATRO ANOS DE HABER

TECNOLOGO OBTENIDO EL GRADO DE

MAESTRIA EN CIENCIAS O TENER
OCHO ANOS DE HABER ORTENIDO
EL TITULO DE LICENCIATURA
CORRESPONDIENTE A LA
DISCIPLINA DEL CONOCIMIENTO
RELACIONADO CON LA ACADEMIA
EN DONDE VAYA A IMPARTIR
CLASES, HABIENDO APROBADO
CURSOS DE DOCENCIA.

PROFESQOR DE EXPERIENCIADES TENER GRADO DE DOCTOR EN
CARRERATITULAR B ANOS COMO CIENCIAS © TENER CINCO ANOCS
DOCENTE EN EL NIVEL DE HABER OBTENIDO EL GRADO

TECNOLOGO DE MAESTRIA EN CIENCIAS O

TENER ONCE ANOS DE HABER
OBTENIDQ EL  TITULD DE
LICENCIATURA
CORRESPONDIENTE A LA
DISCIPLINA DEL CONOCIMIENTO
RELACIONADA CON LA ACADEMIA
EN DONDE VAYA A [MPARTIR
CLASES, HARIENDO APROBADO
CURSOS DE DOCENCIA.
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TECNICO DOCENTE
ASOCIADO A

TECNICO DOCENTE
ASOCIADO B

EXPERIENCIADES

ANOS COMO

DOCENTE EN EL NIVEL

TECNOLOGO

EXPERIENCIA DE 5

ANOS COMO

DOCENTE EN EL NIVEL

TECNOLOGO

23
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TENER TRES ANOS CON EL TITULO
DE LICENCIATURA
CORRESPONDIENTE A LA
DISCIPLINA DEL CONOCIMIENTO
RELACIONADA CON LA ACADEMIA
EN DONDE VAYA A IMPARTIR
CLASES, HABIENDO APROBADO
CURSQOS DE DOCENCIA.

TENER POR LD MENOS CUATRO
ANOS DE TITULO DE
LICENCIATURA :
CORRESPONDIENTE A LA
DISCIPLINA DEL CONOCIMIENTO
RELACIONADA CON LA ACADEMIA
EN DONDE VAYA A IMPARTIR
CLASES, HABIENDO APROBADO
CURSOS DE DOCENCIA.



